日本学術振興会第166委員会　2015年4月24日研究会

一般参加申込書
日本学術振興会第166委員会では、2015年4月24日の研究会において、透明導電膜の開発に携わる研究者・学生向けに、下記のチュートリアルを開催します。学振の委員会は通常、会員のみに参加に限定させていただいていますが、今回はチュートリアルと言うことで、下記要領にて一般参加も受け付けます。興味のある方は是非ご参加ください。
第67回研究会　「チュートリアル： TCOの作り方と評価方法」
Web: http://conf.msl.titech.ac.jp/Conference3/CPEOM166/Kenkyukai.html
日時： 平成27年4月24日(金)  13:00~18:00
場所：  田町キャンパスイノベーションセンター
プログラム： http://conf.msl.titech.ac.jp/Conference3/CPEOM166/Kenkyukai.html
参加費：

一般参加： １８，０００円／名

学生参加： 　５，０００円／名

申し込み方法：

　次ページの申込書にご記入の上、４月１０日（金）までに、以下の宛先にお送りください。

　　学術振興会担当　川井  jigyouka07@jsps.go.jp
以上

神谷利夫

学振１６６委員会委員長

東京工業大学応用セラミックス研究所教授

〒226-8503　横浜市緑区長津田町４２５９　メールボックスＲ３－４

TEL: ０４５－９２４－５３５７

E-Mail: tkamiya@msl.titech.ac.jp

第67回研究会　申込書
　下記の通り、参加を申し込みます。

所属機関
:     　　　　　　　                                     
氏名:     　　　　　　　                                     

下記の該当する番号に○をつけてください。

１．一般参加： 18,000円／名
２．学生参加：  5,000円／名
　当日受付にて参加費を申し受けます。
